技术参数

	设备或配置名称
	用于ARPES实验的干式超低振动超高真空低温系统

	参数名称1
	完全不消耗液氦，采用分体式设计，由超高真空兼容低温插件和闭循环氦制冷系统组成

	参数名称2
	温度范围：8K-350 K(最低温≤8K，最高温≥350 K)

	参数名称3
	温度稳定性: ≤±0.1K

	参数名称4
	样品处振动幅度：≤1 m

	参数名称5
	低温插件安装法兰：DN100CF

	参数名称6
	内置两个二极管温度计和50V/50W加热器，用于样品台精确控温

	参数名称7
	兼容标准旗状样品托

	参数名称8
	集成电机驱动俯仰旋转，范围60°(-15°, +45°)，样品面朝下为正

	参数名称9
	样品台面内角手动旋转，范围240°(-120°, +120° )

	参数名称10
	GM 冷头制冷量：≥1.8W@4.2K

	参数名称11
	配置水冷式压缩机

	参数名称12
	氦循环低温系统配备2个温度计和2个加热器，用于冷头及传输管线温度管理

	参数名称13
	整机采用特殊减震结构，确保样品端振动≤1 m

	参数名称14
	集成抽真空阀和安全泄压阀，保障系统运行安全

	参数名称15
	采用柔性绝热传输管线连接氦液化器（冷头）与低温恒温器，支持稳定低温传输

	[bookmark: _GoBack]参数名称16
	包含完整氦循环系统（含干泵、储气罐、过滤器、沸石纯化器、隔振器、球阀等）

	参数名称17
	配置紧凑型机柜，可容纳主机及气路控制面板，带脚轮便于移动




